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사출성형에서 외관품질이 우수한 성형품 제작을 위해서는 금형온도를 빠른 시간 내에 올려주는 것이 

중요하다. 현재 기체화염을 이용하거나 고주파를 이용하는 등, 여러 금형가열 방법이 있지만 반도체 

공정이나 MEMS 공정실에서 사용하기에는 부적절하다. 본 연구에서는 반도체 공정과 MEMS 공정실

에서 사용하기 위해 전열식 금형 가열 코어를 설계 및 제작하고, 이를 이용하여 사출성형품을 제조하

였으며, 일반 사출, MmSH 방식 등 다른 금형가열방식들로 제조한 사출성형품과 비교 분석하였다.  




